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MPXx2050系列压阻式硅压力传感器用于广泛的医疗和工业控制应用。

•提供非常精确的线性电压输出，与施加的压力成正比
•在单片式硅晶片上集成了应变片和薄膜电阻网络
•通过激光调校实现精确的量程和偏移量校准以及温度补偿
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View additional information for 差压和差压补偿压力传感器（0至50千帕）.
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